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1. Datos descriptivos de la titulaciéon y composicién de la COA

E.T.S. de Ingenieros
Industriales

1.1 Datos descriptivos de la titulacion

Titulacion 05IQ - Grado en ingenieria quimica
Numero de expediente (RUCT) 2501483

Universidad Universidad Politécnica de Madrid
Centro 5 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Numero de créditos 240 ETCS

Numero de cursos 4

Idioma Castellano

* El motivo por el que algunas palabras no estan acentuadas a lo largo del informe: nombre de la titulacién,
centro, etc., es debido a que los datos que se muestran proceden de la base de datos institucional AGORA, la
cual no permite almacenar caracteres con tilde en algunos casos.

1.2 Composicion de la Comisién de Ordenacién Académica (COA)

Presidente

Maria Pilar Garcia Armada

Representante de alumnos

Representante del personal administrativo y de
servicios *

Roberto Albin Mendoza

Vocales

Francisco Blazquez Garcia
Jorge Jesus Rodriguez Chueca
Manuel Rodriguez Fernandez
Joaquin Maria Martinez Urreaga
Gabriel Pinto Cafion

Adolfo Narros Sierra

Sergio Dominguez Cabrerizo
Esteban Climent Pascual
Gabriela Sansigre Vidal

* En algunos centros no esta incluido el Representante del personal administrativo y de servicios.
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2. Valoracion académica de la titulacion en los aspectos relativos tanto a la
coordinacion horizontal y vertical como a la adquisicion de los resultados
de aprendizaje

2.1 Valoracién de la coordinacion docente de acuerdo con la informacién contenida en
los Informes de Asignatura, los Informes de Semestre y en las actas de la Comision de
Ordenacion Académica (COA)

Satisfactorio

Segun la documentacién disponible (Actas de las Comisiones de Ordenacién Académica de Curso realizadas al
final de cada semestre, Informes de Asignatura realizados por los coordinadores de cada una de las asignaturas,
Informes de Semestre realizados al final de cada semestre, e Informe de Rendimiento académico de la titulacion
contenido en los anexos del presente informe), se puede concluir que no han existido problemas significativos de
coordinacién. Segun lo expresado en los informes semestrales, asi como en las reuniones de coordinacién
realizadas, se considera que la coordinacion docente ha sido satisfactoria.

2.2 Valoracién de la adquisicion de los resultados de aprendizaje por parte de los
estudiantes, de acuerdo con el contenido de los Informes de Asignatura

Satisfactorio

Se concluye que la adquisicion de los resultados de aprendizaje por parte de los estudiantes es satisfactoria. Los
coordinadores expresan satisfaccion con los resultados obtenidos y con las metodologias aplicadas. En las
comisiones de curso e informes de asignatura, se han reflejado pequefias propuestas de mejora que se han

ido discutiendo en las comisiones de curso, y sobre las que se hara seguimiento en los informes de asignatura e
informes de semestre posteriores.
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3. Valoracién general de los resultados de la titulacidon en este curso de
acuerdo con la informacién contenida en los anexos

3.1 Admision (Ver Anexo 1)

Satisfactorias

Segun los datos contenidos en el Anexo 1, se refleja que el cupo de ingreso de alumnos se ha aumentado en 5
respecto a afios anteriores (65 alumnos). La titulacion presenta una demanda relativamente alta, suficiente para
cubrir la oferta de plazas. En primera opcion se han recibido 65 solitudes, con una tasa de cobertura que supera el
100%. El nimero de alumnos de nuevo ingreso ha aumentado a 60, resultando en una tasa de cobertura de
92.31%. Consideramos que es un valor aceptable, Ya que es superior a la de afios anteriores.

3.2 Tasas de resultados de titulacion (Ver Anexo 3)

Satisfactorias

De acuerdo con los datos del Anexo 3, se observa que la mayor parte de las tasas de resultados tienen valores
acordes con los obtenidos en los Ultimos cursos, con pequefias mejorias en algunos aspectos. La tasa de
rendimiento es del 78.05% frente al 76.02% en el curso anterior; la tasa de eficiencia es similar (83.38%) frente

al 83.70% en el curso anterior; la tasa de abandono es bastante peor ( 42.00%) que en el curso anterior (25.00%)
y la tasa de graduacién tiene un valor bajo (20%) y muestra un claro empeoramiento con respecto al curso
anterior. La tasa de graduacion es la mas baja de los Ultimos 5 cursos. Es importante resaltar que los alumnos que
se graduaron en 2023-24 siguen mostrando los efectos de las restricciones y metodologias obligados por la
pandemia. Se considera importante vigilar y estudiar este aspecto.

3.3 Tasas de resultados de asignaturas
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Satisfactorias

Tras analizar los informes de semestre correspondientes, las tasas de rendimiento académico considerando
ambas convocatorias, Ordinaria y Extraordinaria, muestran un incremento gradual entre el primer y el octavo
semestre, con algunas oscilaciones. En el primer semestre, la tasa de rendimiento académico es del 61.77%,
mientras que tiene un valor de 96.12% en el octavo semestre, |0 que va necesariamente ligado a la adquisicién de
competencias y a la mayor madurez de los alumnos a medida que avanzan en la titulacion. Con respecto a los
cursos anteriores, estas tasas son similares, con algunos semestres cuya tasa se ha incrementado y otros en los

gue ha disminuido ligeramente. En general, los valores observados en el curso 22/23 son ligeramente superiores a
los de cursos anteriores.

Por otro lado, las tasas de absentismo son mas bajas que las del curso anterior. Solamente se observan tasas
superiores en segundo curso, en ambos semestres.
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4. Valoraciéon del cumplimiento de lo establecido en la memoria de
verificacion y sus posteriores modificaciones aprobadas, en el caso de que
las hubiera

4.1 Calidad de la docencia
4.1.1 Analisis del estado de implantacién del proceso de Seguimiento

Implantado

El proceso de seguimiento del Grado en Ingenieria Quimica basado en el procedimiento "'PR/ES/003 Seguimiento
de titulos oficiales" estd implantado. Este procedimiento permite realizar un seguimiento adecuado de las
titulaciones con el fin de facilitar la mejora continua de la calidad de los resultados obtenidos, asi como establecer
protocolos para la rendicién de cuentas de los titulos oficiales, garantizando la transparencia. Se sustenta en la
elaboracién de informes de asignatura (por parte de los coordinadores), informes de seguimiento (por parte de los
presidentes de las comisiones de ordenacion académica) e informes de titulacion (por parte del responsable de la
titulacion). Estos informes, junto a las reuniones de la comision académica de curso al final de cada semestre,
permiten hacer un seguimiento detallado de la titulacion, asi como coordinar el adecuado avance del curso y
reflexionar sobre aspectos susceptibles de mejorar en los cursos siguientes. En las reuniones de coordinacion

participan los profesores que coordinan las asignaturas y los representantes de alumnos del curso.
4.1.2 Analisis de los resultados obtenidos en el proceso de Seguimiento
Satisfactorios

Todos los agentes implicados muestran su satisfaccion con el proceso de seguimiento, que se ha descrito
anteriormente.
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4.1.3 Analisis del estado de implantacion del proceso de evaluacion del profesorado

Implantado

El proceso de evaluacion del profesorado, mediante el programa DOCENTIA, esta totalmente implantado. Este
programa era voluntario hace dos cursos. Actualmente es obligatorio para todo el profesorado. Los profesores
sometidos a evaluacion deben completar un informe de autoevaluacién a través de una aplicacion informatica

desarrollada por el Rectorado a este efecto. A continuacion, los responsables académicos del profesor, el director
de Departamento y el director de la Escuela, revisan el autoinforme del profesor y completan un informe de
evaluacion. La informacion se remite a la Comision de evaluacién docente de la UPM, que dispone también de las

encuestas de los estudiantes realizadas durante el periodo a evaluar. La opinién de los estudiantes, emitida a
través de las encuestas docentes, tiene un peso significativo en el método de evaluacion, pero en los Ultimos afios
hemos observado una caida importante en la participacion de los estudiantes en las encuestas docentes, por lo

que se deberia revisar este sistema de encuestas para garantizar una mayor participacion.

4.1.4 Analisis de los resultados obtenidos en el proceso de evaluacion del profesorado

Satisfactorios

Estimamos que la existencia de un proceso de evaluaciéon es positiva para garantizar un seguimiento y una
rendicién de cuentas de la actividad docente desarrollada por los profesores. Ademas, la existencia de una

metodologia clara de evaluacién puede servir de motivaciéon extra para que muchos profesores enriqguezcan su
actividad docente con nuevas metodologias.

4.2 Précticas externas

4.2.1 Analisis del estado de implantacion del proceso de practicas externas

No implantado

La titulacion objeto de este informe no contempla la realizacion de practicas externas curriculares, por lo que el
proceso de practicas externas no se aplica.
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4.2.2 Analisis de los resultados del proceso de practicas externas

No aplica

4.3 Movilidad

4.3.1 Analisis del estado de implantacion del proceso de movilidad

Implantado

El proceso de movilidad de los estudiantes del Grado en Ingenieria Quimica esta totalmente implantado. Este
proceso esté basado en los procedimientos "PR/CL/005 Movilidad In" y "PR/CL/004 Movilidad Out" del Sistema de
Garantia Interna de Calidad de la Escuela.

4.3.2 Analisis de los resultados del proceso de movilidad

Satisfactorios

Todos los agentes implicados muestran su satisfaccion con el proceso de movilidad.

4.4 Satisfaccion de los colectivos implicados en el titulo

4.4.1 Analisis de laimplantacién del proceso de medida de la satisfaccion de los colectivos implicados en
el titulo (estudiantes, profesores, personal de administracién y servicios, egresados y empleadores)

Implantado

El proceso de medida de satisfaccion de los diferentes colectivos implicados en el titulo estd totalmente
implantado. Se basa en los procedimientos descritos en "PR/SO/008 Sistema de encuestas UPM" y "PR/SO/005
Medicion de la Satisfaccion e Identificacion de necesidades". Los resultados de satisfaccion de los colectivos se
hacen publicos en las paginas web de la titulacion y de la Escuela.
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4.4.2 Analisis de los resultados de la satisfaccion de los colectivos implicados en el titulo (estudiantes,
profesores, personal de administracion y servicios, egresados y empleadores)

Satisfactorios

4.5 Orientacién e Insercién laboral

4.5.1 Analisis del estado de implantacién del proceso de orientacidn e insercion laboral de los egresados

Implantado

El proceso de orientacion e insercion laboral de los egresados esta totalmente implantado. Se basa en el
procedimiento "PR/CL/006 Orientacién e Insercion Laboral'. También se realiza un seguimiento de la
incorporacion de los egresados al mundo laboral.

4.5.2 Analisis de los resultados de orientacién e insercion laboral de los egresados

Satisfactorios

4.6 Sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones
4.6.1 Analisis de la implantacién del sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones

Implantado

El sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones estd totalmente implantado. Se basa en el procedimiento
"PR/SO/006 Gestiobn de quejas, sugerencias y felicitaciones", garantizando que cada queja, sugerencia o
felicitacion es tramitada por la unidad organizativa correspondiente y que el interesado puede consultar el estado
de la misma. La gestion se realiza a través de la herramienta "Industriales Atiende", a la que todos los agentes
implicados pueden acceder a través de Indusnet, la intranet de la Escuela. Los grupos de interés externos a la
Escuela pueden acceder a través de la pagina web de la ETSII.
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4.6.2 Analisis de los resultados del sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones
Satisfactorios

Todos los agentes implicados muestran su satisfaccién con el sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones. La
herramienta "Industriales Atiende" es utilizada frecuentemente por los alumnos, el PDI y el PTGAS de la Escuela.
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5. Analisis de las propuestas de mejora de cursos anteriores

5.1 Analisis de las mejoras propuestas en cursos anteriores.

Propuesta 1

La memoria de verificacion del Grado en Ingenieria Quimica no se ha

ATBIEIIEE LS S EEED adaptado todavia a los requisitos del RD 822/2021.

Descripcion de la Propuesta
de mejora

¢Ha sido implantada?
Valoracion de su eficienciay
viabilidad o raz6n de la no
implantacién

Actualizar la memoria de verificaciéon
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6. Fortalezas y debilidades de la titulacion

6.1 Fortalezas de la titulacion

La titulacién objeto de este informe es muy solicitada por la sociedad, lo que se refleja en que esta entre las
titulaciones mas populares dentro y fuera de la ingenieria. La nota de corte del Grado en Ingenieria Quimica de
nuestra Escuela tiene una de las notas de corte m4s altas de Espafia para esta titulacion. El profesorado es de
alta calidad, reconocido por su prestigio en investigacion tanto a nivel nacional como internacional. La escuela
mantiene una estrecha relacién con el sector empresarial, lo que se traduce en numerosas colaboraciones en
investigacién. Ademas, la titulacién ha sido acreditada por los sistemas mas exigentes tanto a nivel nacional
(ANECA) como internacional (EURACE). Finalmente, es digno de mencionar las amplias oportunidades de
movilidad internacional para los estudiantes, siendo la ETSI Industriales la primera escuela en la UPM en términos
de movilidad de estudiantes, gracias a sus acuerdos con instituciones internacionales.

6.2 Debilidades de la titulacion

El porcentaje de estudiantes que abandonan es mas alto en comparacion con otras carreras ofertadas en la ETSII,
y es deseable poder disminuirlo en el futuro y aumentar la tasa de graduacion.

IT_051Q_2023-24 05IQ Grado en Ingenieria Quimica Péagina 11 de 12
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7. Propuestas de mejora para los cursos académicos siguientes

7.1 Propuestas de mejora fundamentales a adoptar en los cursos académicos siguientes

Propuesta 1

La memoria de verificacion del Grado en Ingenieria Quimica no se ha adaptado

Problema detectado todavia a los requisitos del RD 822/2021.

Breve descripcion de la
Propuesta de mejora

Agentes responsables Subdireccion de Ordenacion Académica
Grado de prioridad Media

Actualizar la memoria de verificaciéon
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ANEXO 1: Datos de seleccion y admision de estudiantes

M E.T.S. de Ingenieros

woow

POUSIIALES — Industriales

Al.1. Tablaresumen del proceso de seleccion y admision de estudiantes

Oferta de plazas 65
N° de solicitudes en primera opcién en el proceso de preinscripcion 66
N° (_1e SO!iCiFL,JdeS en segunday sucesivas opciones en el proceso de 874
preinscripcion

N° de admitidos 67
N° de alumnos que inician estudios en primero (con sé6lo matricula en primero)* 60
N° de alumnos de nuevo ingreso por preinscripcion 61
N° de alumnos de nuevo ingreso por preinscripcion en primera opcion 37
N° de alumnos de promocion 58
Nota minima de admision a la titulacion (de los admitidos) 11.37
Nota media de admision a la titulacién (de los admitidos) 12.21

* En el caso de titulos que forman parte de un doble grado, este indicador puede no ser preciso.

Al.2. Tasa de cobertura de admision *

Relacién porcentual entre el nimero de alumnos admitidos y las plazas ofertadas para estudiantes de nuevo

ingreso en la titulacion.

Curso Oferta de Plazas N° de alumnos admitidos Tasa Cobertura (%)
2023-24 65 67 103.08
2022-23 60 66 110.00
2021-22 60 66 110.00
2020-21 60 66 110.00
2019-20 60 68 113.33

* Esta tasa no es estandar, pero se utiliza para valoracion.
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A1.3. Tasa de cobertura de la titulaciéon

Relacién porcentual entre el nimero de alumnos que inician estudios en primero y las plazas ofertadas para
estudiantes de nuevo ingreso de la titulacién.

Curso Oferta de Plazas N® 2;3'3;:;2?} gl:it;lgr'glan Tasa Cobertura (%)
2023-24 65 60 92.31
2022-23 60 51 85.00
2021-22 60 53 88.33
2020-21 60 51 85.00
2019-20 60 52 86.67
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ANEXO 2: Perfil de los alumnos matriculados

A2.1. Matriculados y egresados en el curso objeto del presente informe de titulacion

Curso objeto del presente informe de titulacion NUimero
N° de alumnos matriculados en la titulacion 251
N° de alumnos de promocidn* matriculados por primera vez 58
Egresados 43

* Alumnos de promocién: Alumno que, no habiendo estado previamente matriculado en la UPM, inicia sus
estudios en una titulacién en primero y procede de alguna de estas vias de acceso: Pruebas de Acceso a la
Universidad o equivalentes, Formacion Profesional o equivalentes o mayores de 25 afios.

Alumnos cuyo curso mas alto en el i Alumnos cuyo curso més bajo en el que i
gue estan matriculados es: HLiere estan matriculados es: P

1° curso 61 1° curso 112

2° curso 58 2° curso 53

3° curso 43 3° curso 41

4° curso 87 4° curso 42

5° curso -- 5° curso --
Otros 2 Otros 3
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ANEXO 3: Tasas de resultados académicos de la titulacion por curso

académico

A3.1. Tasa de rendimiento de latitulacién (para el curso objeto del informe)

Relacion porcentual entre el nimero de créditos superados y el numero total de créditos matriculados en cada
curso académico en la titulacion.

Curso N° créditos superados | N° créditos matriculados | Tasa de Rendimiento (%)
2023-24 10480 13427.5 78.05
2022-23 9720 12786 76.02
2021-22 9764 13144 74.29
2020-21 9349 12899 72.48
2019-20 9801 12022 81.52

A3.2. Tasa de abandono del primer curso (segun fundacion Madri+d)

Relacién porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada C matriculados en la titulacién en el curso
académico X, que no se han matriculado en dicha titulacién en los cursos X+1 y X+2 y el niUmero total de
estudiantes de la cohorte de entrada C que se matricularon en la titulacién en el curso académico X.

"c" N° de alumnos de|N° de alumnos de|N° de alumnos de
Cohortede |N°de alumnos dejnuevo ingreso nojnuevo ingreso no| nuevo ingreso Ablgzi::de
entrada nuevo ingreso en| matriculados en | matriculados en | que abandonan .
el curso X* el curso X+1 el curso X+2 en 1° curso primer curso (%)

2020-21 50 14 18 14 28.00
2019-20 52 8 12 8 15.38
2018-19 55 10 13 10 18.18
2017-18 61 11 21 11 18.03
2016-17 54 10 15 10 18.52

* En el caso de los titulos de Grado, no se trata de los alumnos de nuevo ingreso, sino de los alumnos de

promocion.
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A3.3. Tasa de abandono (segun RD 1393/2007) *

Relacién porcentual entre el nimero total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener
el titulo el aflo académico anterior** y que no se han matriculado ni en ese afio académico ni en el anterior.

La tasa de Abandono de la Ultima cohorte de entrada es aproximada, debido a que se tienen en cuenta los
datos del curso actual, que al no haber finalizado podrian variar ligeramente con los datos de matriculacion del
segundo semestre.

N° de alumnos de
nuevo ingreso no
matriculados en el

N° de alumnos de

N° de alumnos de nuevo ingreso no

Tasa de Abandono

Cohorte de entrada | nuevo |ngrei2*en el curso matriculados en el RD 1393/2007 (%)
curso X curso
X+num_cursos_plan
1 X+num_cursos_plan
2020-21 50 21 21 42.00
2019-20 52 13 13 25.00
2018-19 55 17 19 30.91
2017-18 61 22 25 36.07
2016-17 54 22 21 40.74

* En determinadas titulaciones, los datos de la cohorte de entrada varian debido al traslado de alumnos que se
produce entre titulaciones del centro. Esto puede dar lugar a aparentes contradicciones, pero la tasa final que
se muestra en la Gltima columna se considera correcta.

** En titulaciones de un sélo curso académico, se consideran los alumnos que no se han matriculado en los dos
cursos académicos siguientes al afio de imparticién de la titulacién.

*** En el caso de los titulos de Grado, no se trata de los alumnos de nuevo ingreso, sino de los alumnos de
promocion.
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A3.4. Tasa de eficiencia de la promocion (segun Fundacion Madri+d)*

Relacién porcentual entre el nimero total de créditos del plan de estudios de los que debieron haberse
matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de egresados* de un determinado afio académico y el nimero
total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.

Alumnos de promocién: Alumno que, no habiendo estado previamente matriculado en la UPM, inicia sus
estudios en una titulacién en primero y procede de alguna de estas vias de acceso: mayores de 25 afios, COU,
Selectividad de COU, Selectividad de LOGSE o Formacion Profesional de segundo grado.

N° de créditos N° créditos
Cohorte de N° de egresados de tedricos de los matriculados de los | Tasa de Eficiencia
graduacién promocion** alumnos de alumnos de de la Promocion (%)
promocion promocion
2023-24 43 10275 12323 83.38
2022-23 32 7626 9111 83.70
2021-22 38 9078 11117 81.66
2020-21 26 6192 7518 82.36
2019-20 28 6699 8391 79.84

*El conjunto de los egresados a tener en cuenta son los considerados de promocién para las titulaciones de
Grado y los alumnos que inician en primero para las titulaciones de Master.

*Alumnos de promocién: Alumno que, no habiendo estado previamente matriculado en la UPM, inicia sus
estudios en una titulacién en primero y procede de alguna de estas vias de acceso: mayores de 25 afios, COU,
Selectividad de COU, Selectividad de LOGSE o Formacion Profesional de segundo grado.
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Relacién porcentual entre el nimero total de créditos superados del plan de estudios a lo largo de sus estudios
en el conjunto de egresados de un determinado afio académico y el nimero total de créditos en los que
realmente han tenido que matricularse.

En este caso, se consideran todos los graduados.

Cohorte de N° de créditos N° créditos Tasa de Eficiencia
. N° de egresados* L .

graduacion tedricos matriculados (%)
2023-24 43 10275 12323 83.38
2022-23 32 7626 9111 83.70
2021-22 39 5202 6320 82.32
2020-21 31 7008 8565 81.82
2019-20 30 7056 9008 78.33

*En este caso, se consideran todos los egresados.

A3.6. Tasa de graduacioén de la titulacion *

Porcentaje de estudiantes que finalizan la ensefianza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un afio
académico mas en relacién a su cohorte de entrada.

o [0}
N° de alumnos de N d? alumnqs que .N (.je TS Tasa de Graduacién
Cohorte de entrada . finalizan en tiempo [finalizan en un curso
nuevo ingreso** . R . (%)
previsto mas al previsto***

2020-21 50 10 0 20.00
2019-20 52 12 21 63.46
2018-19 55 13 9 40.00
2017-18 61 7 15 36.07
2016-17 54 5 11 29.63

* En determinadas titulaciones, los datos de la cohorte de entrada varian debido al traslado de alumnos que se
produce entre titulaciones del centro. Esto puede dar lugar a aparentes contradicciones, pero la tasa final se

considera correcta.

** En el caso de los titulos de Grado, no se trata de los alumnos de nuevo ingreso, sino de los alumnos de

promocion.

*** En el Gltimo curso mostrado, puede suceder que en la Tasa de Graduacion calculada falten “los alumnos
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que finalizan en un curso mas al previsto” y que por lo tanto sea incompleta, pero se ha preferido incluirla para
gue se pueda considerar ese dato en el andlisis.
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ANEXO 4: Tasas de resultados académicos de las asignaturas por semestre
y curso academico

La tasa de cada semestre se ha calculado del siguiente modo:

N
(tasa_asig(i) -n? creditos(i) - n® matriculados(i))
=1

]

N
Z:(ng creditos(i) - n® matriculados(i))

=1
A4.1. Tasa de rendimiento

Relacién porcentual entre el n° de alumnos aprobados y el n® de alumnos matriculados.

Convocatoria Ordinaria:

Semestre * 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24
1 41.13 40.38 45.02 46.84
2 59.64 59.75 63.95 68.59
3 50.96 41.81 43.29 55.16
4 51.84 56.36 57.98 64.18
5 63.82 64.08 62.01 62.98
6 69.51 71.74 76.76 74.58
7 84.70 84.21 74.01 86.81
8 88.45 90.94 92.18 92.06

*Se refiere a la ordenacion numérica que reciben los semestres incluyendo todas las asignaturas organizadas
en su secuencia temporal.
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Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24
1 53.85 51.93 62.30 61.77
2 66.18 66.04 70.85 72.18
3 66.61 66.20 63.52 69.82
4 69.33 70.50 74.23 74.25
5 74.39 74.63 75.98 82.16
6 79.70 83.57 82.94 86.47
7 91.13 93.43 86.13 93.61
8 92.65 95.42 94.32 96.12

*En los titulos en los que se imparte docencia de las asignaturas en los dos semestres, debe tenerse en cuenta
esta circunstancia en la interpretacion de las tasas.

A4.2. Tasa de éxito

Relacion porcentual entre el n° de alumnos aprobados y el n® de alumnos presentados.

Convocatoria Ordinaria:

Semestre 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24
1 46.44 45.38 51.01 51.78
2 70.51 67.62 72.05 77.16
3 59.89 47.87 48.53 63.43
4 60.93 63.41 66.53 72.74
5 70.52 72.95 69.82 68.96
6 76.33 76.91 82.51 79.60
7 89.59 89.44 80.75 96.36
8 91.40 92.68 95.57 94.44
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Relacion porcentual entre el n° de alumnos aprobados y el n® de alumnos presentados.
Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:
Semestre 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24
1 44.80 56.28 67.46 66.95
2 66.86 73.92 77.61 80.17
3 59.16 73.49 69.03 79.40
4 63.78 77.56 84.01 83.34
5 68.17 81.79 82.50 87.29
6 75.75 88.45 88.64 91.26
7 86.59 96.87 93.37 97.08
8 88.88 97.42 96.64 98.55

*En los titulos en los que se imparte docencia de las asignaturas en los dos semestres, debe tenerse en cuenta

esta circunstancia en la interpretacion de las tasas.

A4.3. Tasa de absentismo

Relacién porcentual entre el n° de alumnos NO presentados y el n® de matriculados.

Convocatoria Ordinaria:

Semestre 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24
1 12.43 10.30 12.57 9.62
2 17.46 12.58 12.54 11.02
3 16.88 12.81 11.77 14.42
4 14.62 9.43 13.48 14.18
5 9.96 13.33 11.50 9.62
6 10.63 7.33 7.17 6.87
7 5.76 5.59 8.78 10.14
8 3.78 2.23 3.91 2.57
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Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:
Semestre** 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24
1 10.65 7.46 8.11 7.85
2 15.28 11.32 9.72 9.92
3 14.55 10.00 8.37 12.74
4 11.50 8.44 12.19 12.50
5 7.12 9.14 8.01 5.87
6 7.84 5.54 6.30 5.29
7 3.32 3.44 7.58 3.65
8 2.94 221 2.76 2.45

*Se consideran "NO presentados" a los alumnos que no se han presentado ni en la convocatoria ordinaria ni en

la extraordinaria.

**En |os titulos en los que se imparte docencia de las asignaturas en los dos semestres, debe tenerse en cuenta

esta circunstancia en la interpretacion de las tasas.
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